
No 受講対象者 科目名 単位数 注意点

1 院生（展開科目）
リーンスタートアップ演習（特論）
-デザイン・プロセス：デザイン思考＋プロト
タイピング

4 ―

2 学部生（基幹教育総合科目）
リーンスタートアップ演習 Ⅰ
-デザイン・プロセス：デザイン思考演習-

2
履修条件：
リーンスタートアップ演習Ⅱを併せて受講すること

3 学部生（基幹教育総合科目）
リーンスタートアップ演習 Ⅱ
-デザイン・プロセスⅡ：プロトタイピング-

2
履修条件：
リーンスタートアップ演習Ⅰを併せて受講すること

4
芸術工学部生
2019年度以前入学者

デザイン思考法 2
履修条件：
後半部分として、基幹教育総合科目「リーンスタートアッ
プ演習Ⅱ」を受講すること

5
芸術工学部生
2020年度以降入学者

デザイン思考法 4 2020年度以降、臨時開設科目として4単位で開講

6
芸術工学府生
2021年度以前入学者

ストラテジックデザイン思考特論 4 ―

7
芸術工学府生
2022年度以降入学者

リーンスタートアップ演習１ 1
履修条件：
リーンスタートアップ演習１～４をすべて受講すること

8
芸術工学府生
2022年度以降入学者

リーンスタートアップ演習2 1
履修条件：
リーンスタートアップ演習１～４をすべて受講すること

9
芸術工学府生
2022年度以降入学者

リーンスタートアップ演習3 1
履修条件：
リーンスタートアップ演習１～４をすべて受講すること

10
芸術工学府生
2022年度以降入学者

リーンスタートアップ演習4 1
履修条件：
リーンスタートアップ演習１～４をすべて受講すること
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